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& (57) Abstract: A sensor arrangement is disclosed, amongst other things, with a layer sequence of a support substrate (50), an auxil-
iary layer (22), a recording layer (24) and an insulation layer (40). Said sensor arrangement is particularly applicable to the recording
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of X-ray radiation and particularly simple to produce.

[Fortsetzung auf der nichsten Seite]



an insulation layer (40). Said sensor arrangenment is
particularly applicable to the recording of X-ray
radi ati on and particularly

t o produce.
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(57) Zusammenfassung: Erldutert wird unter anderem eine Sensoranordnung, mit eine Schichtenfolge aus einem Haltesubstrat
(50), einer Hilfsschicht (22), einer Erfassungsschicht (24) und einer Isolierschicht (40) enthilt. Diese Sensoranordnung 148t sich
insbesondere zum Erfassen einer Rontgenstrahlung einsetzen und besonders einfach herstellen.



